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ID タスク名 期間

1 Common Tasks 1461日
2 Excavation 730.13日
3 Sapphire Mirror 1086日
4 ETM 24月
5 ITM 24月
6 Vacuum Installation 365日
7 MC 1月
8 ETMXA 1月
9 ETMXB 1月
10 ITMXA 1月
11 ITMXB 1月
12 Central Part 1月
13 ITMYA 1月
14 ITMYB 1月
15 ETMYA 1月
16 ETMYB 1月
17 Cryostat 454日
18 Cryostat Install ETMX 1月
19 Cryostat Test ETMX 2月
20 Cryostat Install ITMX 1月
21 Cryostat Test ITMX 2月
22 Cryostat Install ITMY 1月
23 Cryostat Test ITMY 2月
24 Cryostat Install ETMY 1月
25 Cryostat Test ETMY 2月
26 Clean Rooms 364日
27 ETMXA 1月
28 ETMXB 1月
29 ITMXA 1月
30 ITMXB 1月
31 Central Part 1月
32 ITMYA 1月
33 ITMYB 1月
34 ETMYA 1月
35 ETMYB 1月
37 (1) Plan Silica-RSE, Aux: StackB->TypeB, TM: 

StackB->TypeA
1933日

38 iLCGT 829日
39 MC Suspension 1月
40 Suspension Installation for iLCGT 364日
41 ETMX (StackB) 1月
42 ITMX (StackB) 1月
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ID タスク名 期間

43 PRC, BS (StackB) 4月
44 ITMY (StackB) 1月
45 ETMY (StackB) 1月
46 Type A Commissioning 435日
47 Type A Installation ETMX 1.5月
48 Cryogenic Payload Test ETMX 6月
49 TypeA+CryoPayload Test ETMX 6月
50 Type A Installation ETMY 1.5月
51 Type A Test ETMY 6月
52 CryoPayload Install and Test ETMY 6月
53 SRC SAS Installation 4.5月
54 iLCGT IFO Commissioning 543日
55 MC Lock 2月
56 X-arm 3月
57 Michelson 2月
58 Y-arm 2月
59 FPMI 2月
60 iLCGT Observation 1月
61 bLCGT 1330日
62 Silica RSE 240日
63 PRMI 2月
64 DRMI 2月
65 Silica RSE 4月
66 Change Suspensions 180日
67 ETM 3月
68 ITM 3月
69 Aux. Mirrors 6月
70 Room Temp. RSE 180日
71 PRMI 1月
72 DRMI 1月
73 RSE 4月
74 Cryogenic RSE 365日
75 Observation 365日

PRC, BS (StackB)

ITMY (StackB)

ETMY (StackB)

Type A Commissioning

Type A Installation ETMX

Cryogenic Payload Test ETMX

TypeA+CryoPayload Test ETMX

Type A Installation ETMY

Type A Test ETMY

CryoPayload Install and Test ETMY

SRC SAS Installation

mmissioning

MC Lock

X-arm

Michelson

Y-arm

FPMI

iLCGT Observation

bLCGT

Silica RSE

PRMI

DRMI

Silica RSE

Change Suspensions

ETM

ITM

Aux. Mirrors

Room Temp. RSE

PRMI

DRMI

RSE

Cryogenic RSE

Observation

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

2 ページ



Yoichi Aso
タイプライターテキスト
Plan(1) Critical Tasks

Yoichi Aso
タイプライターテキスト



ID タスク名 期間

1 Common Tasks 1461日

3 Sapphire Mirror 1086日

6 Vacuum Installation 365日

12 Central Part 1月

26 Clean Rooms 364日

31 Central Part 1月

37 (1) Plan Silica-RSE, Aux: StackB->TypeB, TM: 
StackB->TypeA

1933日

38 iLCGT 829日

40 Suspension Installation for iLCGT 364日

43 PRC, BS (StackB) 4月

54 iLCGT IFO Commissioning 543日

56 X-arm 3月

57 Michelson 2月

58 Y-arm 2月

59 FPMI 2月

60 iLCGT Observation 1月

61 bLCGT 1330日

62 Silica RSE 240日

63 PRMI 2月

64 DRMI 2月

65 Silica RSE 4月

66 Change Suspensions 180日

69 Aux. Mirrors 6月
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ID タスク名 期間

70 Room Temp. RSE 180日

71 PRMI 1月

72 DRMI 1月

73 RSE 4月

74 Cryogenic RSE 365日

75 Observation 365日
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ID タスク名 期間

1 Common Tasks 1461日
2 Excavation 730.13日
3 Sapphire Mirror 1086日
4 ETM 24月
5 ITM 24月
6 Vacuum Installation 365日
7 MC 1月
8 ETMXA 1月
9 ETMXB 1月
10 ITMXA 1月
11 ITMXB 1月
12 Central Part 1月
13 ITMYA 1月
14 ITMYB 1月
15 ETMYA 1月
16 ETMYB 1月
17 Cryostat 454日
18 Cryostat Install ETMX 1月
19 Cryostat Test ETMX 2月
20 Cryostat Install ITMX 1月
21 Cryostat Test ITMX 2月
22 Cryostat Install ITMY 1月
23 Cryostat Test ITMY 2月
24 Cryostat Install ETMY 1月
25 Cryostat Test ETMY 2月
26 Clean Rooms 364日
27 ETMXA 1月
28 ETMXB 1月
29 ITMXA 1月
30 ITMXB 1月
31 Central Part 1月
32 ITMYA 1月
33 ITMYB 1月
34 ETMYA 1月
35 ETMYB 1月
157 (6) Plan No-Silica-RSE, Aux: StackB->TypeB, TM: 

StackB->TypeA
1829日

158 iLCGT 829日
159 MC Suspension 1月
160 Suspension Installation for iLCGT 364日
161 ETMX (StackB) 1月
162 ITMX (StackB) 1月
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ID タスク名 期間

163 PRC, BS (StackB) 4月
164 ITMY (StackB) 1月
165 ETMY (StackB) 1月
166 Type A Commissioning 435日
167 Type A Installation ETMX 1.5月
168 Cryogenic Payload Test ETMX 6月
169 TypeA+CryoPayload Test ETMX 6月
170 Type A Installation ETMY 1.5月
171 Type A Test ETMY 6月
172 CryoPayload Install and Test ETMY 6月
173 SRC SAS Installation 4.5月
174 iLCGT IFO Commissioning 543日
175 MC Lock 2月
176 X-arm 3月
177 Michelson 2月
178 Y-arm 2月
179 FPMI 2月
180 iLCGT Observation 1月
181 bLCGT 1226日
182 Change Suspensions 256日
183 ETM 1月
184 ITM 3月
185 Aux. Mirrors 6月
186 Room Temp. RSE 240日
187 PRMI 2月
188 DRMI 2月
189 RSE 4月
190 Cryogenic RSE 365日
191 Observation 365日
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ID タスク名 期間

1 Common Tasks 1461日

3 Sapphire Mirror 1086日

6 Vacuum Installation 365日

16 ETMYB 1月

26 Clean Rooms 364日

35 ETMYB 1月

157 (6) Plan No-Silica-RSE, Aux: StackB->TypeB, TM: 
StackB->TypeA

1829日

158 iLCGT 829日

160 Suspension Installation for iLCGT 364日

165 ETMY (StackB) 1月

166 Type A Commissioning 435日

167 Type A Installation ETMX 1.5月

168 Cryogenic Payload Test ETMX 6月

169 TypeA+CryoPayload Test ETMX 6月

181 bLCGT 1226日

182 Change Suspensions 256日
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191 Observation 365日
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